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摘要(译)

一种液晶显示装置，其具有取向膜，所述取向膜设置在一对基板中的至
少一个上，在面向液晶层的一侧夹着液晶层，其中取向膜基本上使液晶
层中的液晶分子取向当没有施加电压时，垂直或水平，并且在至少一部
分硬掩模粘附到取向膜表面上的情况下进行掩模摩擦处理，使得取向膜
的区域中的取向控制方向彼此不同。
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